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内容摘要: 本发明涉及液体加工技术领域，具体地涉及一种连续流动微射流均质设备，包括支撑部件，支撑部件的前端上固定安装有分散器和对位部件，且对位部件位于分散器的前端，分散器的顶端固定安装有传输管道，支撑部件包括同步装置和传动装置，同步装置对称固定安装在传动装置的顶部前端，传动装置包括微射流均质设备主体、第一齿条、放置底座、接收量杯、延伸基架、对接管头、第四齿轮、第二齿条和液压气缸，液压气缸对称固定安装在微射流均质设备主体的顶端，放置底座固定安装在液压气缸的前端，接收量杯滑动插接在放置底座的顶端上。通过支撑部件和对位部件的设置，实现了微射流均质机在使用时进行交替式对位传输与同步化清洁内壁的目的。

